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          В результате проделанной работы была разработана и создана универсальная установка плазмохимического травления различных материалов электронной техники с возможностью независимой регулировки энергии ионов, поступающих к поверхности обрабатываемого материала, а также с возможностью регулировки температуры подложкодержателя в диапазоне от 20 до 400 ºС.
        

        
          As a result of the work done, the universal installation of plasma-chemical etching of various materials of electronic technology was created. Implemented the possibility of independent adjustment of ions energies which are coming to the surface of the processed material, as well as the possibility of adjusting the temperature of the substrate holder in the range from 20 to 400 ºC.
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